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TÓM TẮT  Mạng lưới ống nano cácbon (CNT) ứng dụng làm cảm biến khí được mọc trực tiếp trong vùng 

không gian giữa các điện cực kim loại trên đế nhôm bằng phương pháp lắng đọng nhiệt hóa học từ pha hơi (TCVD). 

Kết quả thu được cho thấy cảm biến có độ nhạy tốt với NH3 ở nhiệt độ phòng. Cấu trúc của mạng lưới ống nano 

cácbon phủ hạt nano kim loại được khảo sát bằng kính hiển vi điện tử quét hiệu ứng trường (FESEM). Đánh giá độ 

nhạy của cảm biến khí NH3 dựa trên CNT mọc trực tiếp trên đế Al2O3/Al bằng phương pháp CVD sẽ được trình bày 

trong bài báo này. 

Từ khóa: Ống nano cácbon, TCVD, cảm biến khí.  

ABSTRACT  Multi-walled carbon nanotubes (CNTs) were directly grown on alumina substrates patterned with Pt 

interdigitated electrodes by thermal chemical vapor deposition method to fabricate gas sensor. The gas sensing results 

showed that the sensors exhibited enhanced sensitivity to NH3 gas at room temperature. CNTs morphologues was 

observed by field emission scanning electron microscope (FESEM). Sensitivity of the NH3 sensor based on CNT grown 

on Al2O3/Al substrate by CVD method was also presented. 
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